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1

Predmetom vyndlezu je predp&td vysokocitlivd polymérovéd membréna, urtenéd pre tlekomer~
‘né a vékuometrické meracie pristroje a zariadenia. Uvedeny vyndlez rie8i vyrobu predpéiych
vysokocitlivych membrén z polymérnych - silikonovych kaudukov. Tieto polyméry sa upravuji
vulkanizdciou, velcovanim a lisovenim na tenké membrénové folie, ktoré sa pomocou puzdier

a podlofiek staticky napinajd.

Doferaz pou¥f{vané membrény pre monometrické a vdkuometrické ulely v rézhych aplikdciach
prektického pouzitis vychédzajd z fyzikdlnych paremetrov rdznych druhov kovovyjch materidlov,
alebo kry3télov a polovodidov vyufivajicich ich mechanické, elektrické alebo piezoelektric-
ké vlastnosti. Kovové membrény sa thotovujﬁ pre rdzne hrubé folie, a to podla velkosti
interakcii membrénou odizolovaného priestoru. Na zvy3enie citlivosti danych interakcif sa
kovovéd membréna staticky predpina. Vzhladom na kruhovy profil prudenia indikovaného média

sa tvar membrény konstruuje ako kruhovy.

Podstata vyndlezu spoliva v tom, Ze vlastnd membréna z vulkenizovaného silikonového
kau¥uku je uchytend medzi pevné pomocné puzdro a pohyblivé nésuvné puzdro, ktoré je volne
poloZené na membrénové pevné puzdro, ktoré je volne polo¥ené ne montéZnej podloZke, a této
je taktie? volne uloZend na spodnej podlozke. Nésuvné membrénové puzdro je nesunuté na do-

raz na pevné membrdnové puzdro.

Vfhodou predmetnéhc vynélezu je, Ze podla neho vyrobené membrény meji najmé tieto

198 867



198 887
vlestnosti: zvjsend pruZnost v porovnani 8 kovovymi foliemi, dokonald reprodukovatelnost

pretlakovych & podtlaekovyich ddajov vo vymedzenom intervale bez hysteréznych vykyvov, pres-
nd linedrnost meranych alebo inek sledovanych ddajov tlaku a podtlgku, takmer dokbnald

schopnost pracovet tek v statickom ako a&j v dynamickom reiime, zvySend odolnost voli agre~
sivnym vykyvom plynov a kvapalin, odolnost voli tepelnym zmendm v intervale - 20 + 70 °C.-
zvydend %ivotnost a Zesovd stdlost, zvjsend presnost & citlivost hlavne pri merani extrém-
ne nizkych tlakov pohybujicich ses v intervale od O do 10 Pa. Vjroba tfchto membrén je nie-

kolkondsobne lacnej3ia oproti doteraz vyrédbanym membrénam.

-

Na pripojenom obrézku je zndzornené upnutie membrdny, pozostdvajice z vylisovanej po-
lymérovej membrény 1, pomocného pevného puzdra 2, pomocného ndsuvného puzdre j, membréno-
vého pévného puzdra 4§, membrénového nésuvného puzdre 3, montéZnej podlozky 6 a spodnej pod-
loZky 8.

Nepnutie sa prevédza tak, ¥e sa napnutéd polymérov4 membréna 1 volne polo%{ na pomocné
pevné puzdro 2. Po nasunuti pomocného nédeuvného puzdra J sa membréna 1 predbeZne napne;
@elok pozostdvajici z membrény 1, pomocného pevného puzdra 2 a pomocného nésuvného puzdra
3 sa volne poloZf na membrénové pevné pﬁzdro 4, ktoré je poloZené ne montdZnej podlo!ke‘

6 o tdto je volne paloZené na spodnej podloZke 8.

Membréna 1 se polo%{ ne membrénové pevné puzdro 4 tek, sby spodny okraj pomocného pev~
ného puzdrs 2 dosishol na spodnd podloZku §. PoZadované napnutielmembrény 1 se dosiahne
volbou vysky 7 montéZnej podloZky 6. Nesunutim membrénového nésuvného puzdra 5, @ to na

doraz na membrénové pevné puzdro 4 dosiehne sa rovnomerného napnutia membrény i.

Vyndlez je moZno vyuZit nielen pre tlakomerné a vékuometrické meraéie priatroje & za-
riadenia, ale aj pre eutomatlzaéné 8 regulainé pristroje, ovlédaadce rOzne hladiny pretla-
kevich a podtlakovych stawov, ako aj pre v3etky druhy pristrojov, meracich zariadeni, sni-
ma&ov, detektorov pou%ivanych vo fyzxkélnych a biologickych syatémoqh.

PREDMET VYINALEZU

1. Predpstd vyaokocitlivé polymérov4 membréne pre tlekomerné meracie pristroje, vyznadu~
juce 'se typ, Ze vliestné membréna (1) z vulkenizovaného silikonového keufuku je uchytend
medzi peQné pomocné puzdro (2) e pohyblivé ndsuvné puzdro (3), ktoré je volne poloZené
na membrénové pevné puzdro (4), ktoré je volne poloZené na montéinej podlozke (6) a té-
to je taktie? volne ulo¥end na spodnej podloZke (8). ‘

[38)
.

Predpitd vysokocitlivd polymérovéd membréne podla bodu 1, vyznelujica sa tym, Ze ndsuvné

‘membrénové puzdro (5) je nasunuté na doraz na pevné membrénové puzdro (4).
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